
灌晶机

产品名称 灌晶机

公司名称 深圳市鸿超精密机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道万丰九八工业城第8栋二
楼南

联系电话 0755-27497066 13715199911

产品详情

卧式灌晶机规格书

 

   该机型用于LCD生产中后工序段灌注液晶专用设备，采用电阻式真空计，操作方便，抽真空时间

短。是LCD灌液晶的首选；

 

设备型号：LHC-GD1-V1

 

技术指标：

工作方式：手动/自动

玻璃尺寸：14”X16” 

真空腔尺寸：1040 mmX730mmX320mm 

灌晶方式： 条灌（推荐），粒灌

真 空 泵： 2级泵抽真空

加工容量： 4篮X42条/次 (14"x16"玻璃) 



控 制 器： PLC 

真 空 度：<30mTorr 

真 空 计：数字式真空计

带控制输出型消泡控制：自动（抽气，充气时间外部时间继电器设定），

手动腔体内照明：有

充气流量： 气体流量计指示

缸盖打开方式：以缸盖支座为圆心气缸拉动缸盖打开

角度：92°－95° 

托盘升降方式：气缸托盘升降

行程：0－25mm 

失电保护：防掉盘装置有。

电 源： lAC 三相 380V 3KW 

空压气源： 6kg/cm2 

机身颜色： 烤垂纹漆

外型尺寸：1240（L）X1090（W）X1000（H）mm 

 

材料选用：  

机      身：方通机架+钢板钣金外壳 金属烤漆。 

真 空 腔： SUS304不锈钢板，腔外焊接加强板。 

液 晶 盘：不锈钢。  

真 空 泵：国产2级泵 (15B旋片泵，70S罗茨泵) 

PLC: 三菱 FX系列

按 钮：AD16上海产，LED光源。 

气 缸：台湾AIRTAC 

接触器，空气开关，继电器： FUJI OMRON LG 

真 空 计：数字式有2路输出控制接口。 



电 磁 阀：台湾AIRTAC 

调压组件：台湾AIRTAC
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